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概概概概        要要要要    

本技術は，偏光顕微ラマン分光法を用い，材料中の形成組織，結晶性，結晶方位

ならびに応力・ひずみをサブミクロン分解能で測定する技術である．本特徴は，

応力・ひずみの「成分成分成分成分」を同定し(図１)，応力場の２次元イメージング(図１，２)

を実現している点である．また従来法の応力測定も可能である． 
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①応力・ひずみの「成分成分成分成分」を同定している点(図１)． ②２次元イメージングを実

現している点(図１，２)． ③サブミクロン空間分解能を有する点． ④入射光の

偏光制御と，散乱光の選択的検出により，可能な限り独立な振動モードとしてラ

マンピークを検出し，応力・ひずみ，組成などを高精度に同定している点．
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有用性有用性有用性有用性    

マイクロオーダーで構造制御された構造材料や構造体・センサー等の内部応力

やひずみの評価から，強度設計や性能設計が可能である．自動車材料としても

注目されている繊維強化プラスチックス（図２）への応用も可能である． 
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� 組成評価 ⇒ 遮熱コーティング(TBC)等 

� 結晶構造・方位評価 ⇒ アルミナ, TBC，グラフェン等 

� 一軸応力評価 ⇒ 部分安定化ジルコニア,カーボンファイバー，CFRP 等 

� ひずみ・応力「成成成成分分分分」評価 ⇒ アルミナ, シリコン, TBC 内酸化層等 
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図１ 多結晶アルミナの結晶粒内の

応力成分マッピング

図２ 長繊維強化プラスチック（CFRPCFRPCFRPCFRP）中の 

残留応力マッピング
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